AARDEN URUN TEKNIK FOYU

CRYOGENICS

ARD-BF-005

Pnomatik kriyojenik uclu ofset kelebek vana

Kisa eksenel gévdeli ve uzatilmis safth, genis capli, U¢ ofsetli kelebek calistirma
paketi. Kriyojenik uzantinin tGzerine monte edilmis stricuyle uzaktan havayla
calistirilan izolasyon.

Seri limitleri kilavuz sorgusu olup, her boyut, basing ve operatér kombinasyonu igin
dogrulanmis kullanilabilirlik veya onaylanmis ¢alisma limitleri degildir. Secilen tasarimi ve
basing-sicaklik degerini onaylayin.

Uriin illistrasyonu. Gériinim ve boyutlar secilen konfiglirasyona baghdir.

Secim Teknik 6zellikler

Olgii araligi NPS 3-72

Basing siniflari ASME Sinifi 150-600

Sicakhk -196°C'ye kadar; onaylamak igin tst sinir
Baglantilar Wafer tip / kulakli tip / RF flansh / alin kaynakh (BW)
Akiskan LNG / LPG'li; Belirlenecek tam islem ortami

Gereksiniminizi tanimlayin
Ortami, tasarim basincini ve sicakhdini, nominal boyutu, baglanti standardini, calismayi, miktari ve gerekli inceleme

belgelerini belirtin.

Proje icin secim

Konu Secim gereksinimi

Hava ve kontroller Besleme basincini, hava kalitesini, kontrol sinyalini, solenoidi ve konum gdstergesini belirtin.

Aktlator boyutlandirmasi Maksimum fark basincinda, kapanma suresinde ve gerekli ariza eyleminde kopma ve
calisma yUkdnd dogrulayin.

Bu Urdnu inceleyin ve teklif isteyin

Bu katalog veri sayfasi secim ve sorgulamayi destekler. Sertifikal bir basing-sicaklik egrisi, montaj gizimi veya siparise 6zel onay degildir.
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Teknik sartname

Parametre Teknik 6zellikler

insaat Uclu ofset disk; uzatilmis saft

Calistirma sekli Pnoématik ceyrek turlu aktlator

Uc baglantilan

Resimli dizenleme: cift flansl kelebek gbévde, acik disk, uzun saft uzatmasi ve pnématik tahrik

Baglanti detayi Secim gereksinimi
Baglanti secenekleri Wafer tip / kulakh tip / RF flansh / alin kaynakli (BW)
Ciftlesme araylzu Uc standardini, kaplama veya kaynak hazirligini, boru boyutlarini ve montaj zarfini
onaylayin.
Malzemeler
Govde ve Ust kapak Kriyojenik paslanmaz gelik; onaylamak icin secilen not

vana i¢ aksami, koltuklar ve contalar Onaylanacak secilen malzeme programi

Yapilandirma ozellikleri

« Uclii ofset disk mimarisi
* Kisa govde kurulumu

¢ Uzantinin Gzerindeki pndmatik tahrik

Secim notlan

Seri limitleri kilavuz sorgusu olup, her boyut, basin¢ ve operatér kombinasyonu icin dogrulanmis kullanilabilirlik veya
onaylanmis calisma limitleri degildir. Secilen tasarimi ve basin¢-sicaklik degerini onaylayin.

Havayla calistirilan yay geri donusU, ariza kapatma eylemi veya SIL dereceli kapatma tertibati olusturmaz.
Sizdirmazlik yonlnu, sizdirmazlik yuvasi yapisini, disk acikligini ve secilen flans veya kaynak diizenini onaylayin.

Secilen diizenek igin basing-sicaklik sinirlarini, malzeme uyumlulugunu, oksijen temizligini, sikisan sivi tahliyesini ve sertifikasyonunu
onaylayin. PN, ASME Sinifi ve tahliye ayar basinci ayri degerlerdir.
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